
Adapta&on	
  of	
  S&RnD/H0/
S&H0DetectorBuilder	
  to	
  use	
  sensor	
  

placement	
  



status	
  

•  Right	
  now,	
  this	
  maker	
  (used	
  to	
  place	
  the	
  detector	
  
volume	
  for	
  the	
  tracking)	
  is	
  using	
  the	
  ROOT	
  
geometry	
  	
  

•  	
  it	
  uses	
  the	
  path	
  defined	
  the	
  ROOT	
  Geometry	
  

•  This	
  will	
  not	
  work	
  for	
  real	
  data	
  



Example	
  of	
  the	
  SSD	
  
•  StSsdDbMaker	
  writes	
  in	
  another	
  table	
  the	
  rota&on	
  and	
  transla&on	
  

matrices	
  of	
  all	
  wafer	
  

•  This	
  table	
  is	
  used	
  later	
  when	
  the	
  SSD	
  object	
  is	
  ini&alize	
  :	
  
–  Loop	
  over	
  ladder	
  	
  
–  Loop	
  over	
  wafer	
  
–  Building	
  of	
  the	
  StSsdWafer	
  object	
  which	
  contains	
  these	
  matrices	
  

•  I’m	
  not	
  sure	
  if	
  such	
  classes/structures	
  exist	
  for	
  the	
  PXL	
  so	
  the	
  
simplest	
  is	
  to	
  implement	
  a	
  similar	
  table	
  (St_pxlSensorPosi&on)	
  :	
  
–  Which	
  will	
  be	
  filled	
  in	
  StPxlDbMaker	
  
–  Which	
  values	
  will	
  be	
  accessible	
  directly	
  


